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AP 146

Nazwa i adres / Name and address

SVANTEK Sp. z 0.0.

ul. Strzygtowska 81
04-872 Warszawa

Dziatalnos¢ prowadzona /
Activity conducted

w statej lokalizacji (S) at
permanent location (S)

Wzorcowanie / Calibration:

Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
2.01 ci$nienie akustyczne (dzwieki w powietrzu)

2.03 przyspieszenie drgan mechanicznych

2.04 czutos¢ przetwornika drgan mechanicznych

")

Wersja strony/Page version: A

Numeracja wielko$ci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie

internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 146 z dnia 27.01.2020 r.

Cykl akredytaciji od 30.11.2020 r. do 04.12.2024 r.

Status akredytacji oraz aktualnos¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 146 of 27.01.2020
Accreditation cycle from 30.11.2020 to 04.12.2024

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl
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Laboratorium Wzorcujace
ul. Strzygtowska 81, 04-872 Warszawa

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy ﬁfnl:ie;m c:jsI;: Miejsce Metoda
dziat. pomiarowa
cmMmC
Cisnienie akustyczne (dzwiek w powietrzu)
Mikrofony pomiarowe o srednicy (- 40 + - 25) dB S Procedura wewnetrzna
odpowiadajacej srednicy nominalnej w odniesieniu do 1 V/Pa IN-05
mikrofonéw klasy WS2 250 Hz 0,09 dB W oparciu o
- poziom skutecznosci cisnieniowej 1 kHz 0,09 dB PN-EN 61094-5:2016
Metoda poréwnania
niejednoczesnego
Kalibratory akustyczne (90 +120) dB 0,08 dB Procedura wewnetrzna
- poziom ci$nienia akustycznego w odniesieniu do 20 pPa IN-01
czestotliwos¢é nominalna: 1 kHz W oparciu o
PN-EN 60942:2018
Mierniki poziomu dzwigku Procedura wewnetrzna
- odpowiedz miernika poziomu dzwieku na (90 +120) dB IN-02
sygnat z kalibratora akustycznego w odniesieniu do 20 pPa 0,2dB w oparciu o
PN-EN 61672-3:2007
- odpowiedz miernika poziomu dzwieku (0+140) dB PN-EN 61672-3:2014
na elektryczne sygnaly pomiarowe w odniesieniu do 20 pPa
zakres czestotliwosci
20 Hz + 20 kHz 0,2dB
- charakterystyka czestotliwosciowa miernika | 20 Hz + 20 kHz
poziomu dzwigku w polu swobodnym 125 Hz 0,3dB
1 kHz 0,3dB
4 kHz 0,3dB
8 kHz 0,4 dB
Filtry pasmowe o szerokosci oktawy i 1/3 Procedura wewnetrzna
oktawy IN-04
- thumienie wzgledne (0+100) dB W oparciu o
<70dB 0,2dB PN-EN 61260:2000
>70dB 0,3dB PN-EN 61260:2016
czestotliwosci srodkowe filtrow
20 Hz + 20 kHz
Indywidualne mierniki ekspozycji na dzwigk: Poziom cisnienia akustycznego Procedura wewnetrzna
- odpowiedz miernika ekspozycji na dzwigk kalibratora (90 + 120) dB, IN-03
na sygnat z kalibratora akustycznego czas pomiaru (60 + 120) s 4,0 % W oparciu o
PN-EN 61252:2000
- odpowiedz miernika ekspozycji na dzwiek 0,3 Pa2h + 105 Pa2h 3,0%
na elektryczne sygnaly pomiarowe
- charakterystyka czestotliwosciowa miernika 63 Hz = 4 kHz 0,4 dB
ekspozycji na dzwiek w polu swobodnym, (4 + 8) kHz 0,6 dB
wyrazona w dB w odniesieniu do 20 pPa
Przyspieszenie drgan mechanicznych
Czutos¢ przetwornika drgan mechanicznych
Przetworniki drgan mechanicznych (0,1+ 1000) pC-m'-s2 1,8 % S Procedura wewnetrzna
- czutos¢ odniesienia (0,1 +1000) mV-m-'-s? 1,8 % IN-07
- charakterystyka czestotliwosciowa 16 Hz i 80 Hz W oparciu o
0,5 Hz + 2 kHz 1SO 16063-21:2003
0,5Hz + 0,8 Hz 2,3%
1Hz+16 Hz 2,1%
20 Hz + 500 Hz 1,8 %
630 Hz + 2000 Hz 2,1%
Mierniki drgan mechanicznych dziatajacych Procedura wewnetrzna
na czlowieka IN-08
- odpowiedz miernika na sygnat odniesienia 1 m-s2dla 15,915 Hz 1,8% W oparciu o
- charakterystyki czestotliwosciowe miernika 10 m-s2 dla 79,58 Hz 1,8% PN-EN ISO 8041-1:2017
dla sygnatu mechanicznego dla filtréw
Wk, Wo 0,63 Hz 3,3 %
- charakterystyki czestotliwosciowe miernika (0,8 +1) Hz 2,9 %
dla sygnatu mechanicznego dia filtréw Wx (1,25 + 125) Hz 2,5 %
- wyznaczanie bledéw liniowosci miernika
dla sygnatu mechanicznego (5+20)Hz 2,3 %
(25 + 500) Hz 2,1%
(630 + 1000) Hz 2,3 %
(0,1 + 25) m-s2 dla 15,915 Hz 1,8 %
(5+100) m-s2 dla 79,58 Hz 1,8 %
Kalibratory drgan mechanicznych dla czestotliwosci S Procedura wewnetrzna
i przyspieszenia o wartosciach IN-06
nominalnych W oparciu o
16 Hz i 1 m-s2 1,5% PN-EN ISO 8041-1:2017
80 Hzi10 m-s2
160 Hz i 10 m-'s2
630 Hzi 1 m's?
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. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC | dzial. Metoda pomiarowa

Procedura wewnetrzna

Mierniki drgan maszyn

- odpowiedz miernika na sygnat odniesienia 10 m-s2dla 80 Hz 1,8 % IN-10
dla sygnatu mechanicznego
Mierniki drgan maszyn S Procedura wewnetrzna
- charakterystyki czestotliwosciowe (8 +20) Hz 2,3% IN-10
miernika dla sygnatu mechanicznego (25 + 500) Hz 2,1%
(630 + 1600) Hz 2,3%
2000 Hz 2,4 %

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie
rozszerzenia ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i
dotyczy procentowego udzialu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach
niepewnos¢ pomiaru dla CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;.
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 146

Numer strony Aktualna wersja strony | Zastepuje wersje strony Data zmiany
2/4 B 08.11.2023
4/4 B A 08.11.2023

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Wersja strony: B

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 08.11.2023 r.
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